Nazev verejné
zakazky:

Dodavka zobrazovaciho spektrografu a ICCD detektoru véetné
prisludenstvi

Oduvodnéni uéelnosti vefejné zakéazky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1

pism. a) ZVZ

Popis vzajemného
vztahu pfedmétu
verejné zakézky

a potfeb zadavatele:

o

Katedra fyziky je garantem zaméteni "Fyzika technologickych procesu
magisterského studia oboru "Aplikovana fyzika a fyzikalni inZenyrstvi",
doktorského studia v oboru "Fyzika plazmatu a tenkych wvrstev" a
bakalaiského studijniho oboru "Aplikovana a inZzenyrska fyzika" na Fakulté
aplikovanych veéd Zapadoceské univerzity v Plzni. Profil absolventa
uvedenych interdisciplinarnich studijnich oboria vyrazné formuje i blok
povinnych odbornych piedmétt z aplikované fyziky a fyzikélniho
inZenyrstvi, v nichZ studenti ziskavaji duleZzité znalosti v modernich
fyzikalnich technologiich pro vytvareni novych tenkovrstvych materidla. Do
tohoto bloku jsou viazeny i predméty "Fyzika plazmatu" a "Fyzikélng-
chemické zaklady plazmovych technologii, ve kterych je kladen daraz nejen
na teoretickou piipravu studenta v oblasti fyziky vybojového plazmatu veetné
metod jeho diagnostiky, ale i na praktickou laboratorni vyuku. Vyznamnym
odbornym piedmétem je téZ “Seminat z progresivnich fyzikalnich
technologii”, ve kterém jsou studenti seznamovani s modernimi plazmovymi
technologiemi prostiednictvim série nezavislych pirednasek odborniki. V
ramci zpracovani témat seminarnich, bakalarskych a diplomovych praci pak
studenti prohlubuji své védomosti a dovednosti ziskané v odbornych
predmétech samostatnou praktickou ¢innosti. V doktorském studijnim oboru
"Fyzika plazmatu a tenkych vrstev" katedra fyziky piipravuje budouci vysoce
kvalifikované odborniky v oblasti modernich plazmovych technologii
prostiednictvim jejich samostatné experimentalni a teoretické cinnosti a
odbornych seminai a seznamuje je s technologiemi magnetronové depozice
unikatnich tenkovrstvych materiala, aktudlnimi moznostmi kvalitni analyzy
povrchovych vrstev a pokrokovymi metodami diagnostiky technologického
plazmatu.

PiestoZe katedra fyziky je solidné vybavena experimentalnimi zatizenimi pro
plazmovou depozici tenkych vrstev a modifikaci povrchi magnetronovym
napraSovanim, chybi zde moderni systém zobrazovaciho spektrografu a ICCD
detektoru pro ¢asové a prostorové rozliSenou optickou emisni spektroskopii,
ktery by umoznil bez nutnosti dlouhodobych a slozitych piiprav provadét
neinvazivni diagnostiku pulzniho vybojového plazmatu. Pravé pulzni
magnetronové vyboje pro depozici vrstev nalézaji pro své unikatni vlastnosti
a moznosti stéle cetn¢jsi aplikace v pramyslové praxi. Pro udrZeni vysokého
standartu vyuky a posileni uplatnéni absolventi v praxi je proto nutné
seznamit studenty uvedenych obord i s pulznimi magnetronovymi vyboji pro
depozici vrstev véetné s moznostmi jejich kvalitni a moderni diagnostiky.
Prave v této oblasti uvedeny meéfici systém jako predstavitel neinvazivnich
diagnostickych metod pomuze vyznamné zvysit kvalitu ptipravy budoucich
absolventt v oborech garantovanych katedrou fyziky. Uvedeny métici systém

navic umozni rozSiteni portfolia demonstra¢nich experimenta a laboratornich
uloh ve vyuce piedmétt spole¢ného fakultniho zakladu, které katedra fyziky




Popis rizik
souvisejicich

s plnénim verejné
zakazky, ktera
zadavatel zohlednil pFi
stanoveni zadavacich
podminek:

Predpokladany termin
splnéni verejné
zakazky:

Popis alternativ
naplnéni planovaného
cile a zdavodnéni

Popis toho, do jaké
miry ovlivni verejné
zakézka pInéni
planovaného cile:
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garantuje pro dalsi studijni obory na Fakulté aplikovanych véd.

Pofizeni uvedeného mériciho systému prostrednictvim tohoto vybérového
fizeni proto pomuZe:

1) Zvysit technickou a technologickou Uroven laboratofi katedry fyziky, které
jsou vyuZivany pro speciélni praktikum studenti bakaléiského a
magisterského studia obora "Aplikovana a inZenyrské fyzika" a "Aplikovana
fyzika a fyzikalni inZenyrstvi" (pramérné 60 studenta v prvnim aZ patém
roc¢niku), jejich doplnénim o systém zobrazovaciho spektrografu a 1ICCD
detektoru pro ¢asové a prostoroveé rozliSenou optickou emisni spektroskopii.
2) Posilit samostatnou experimentdlni ¢innost studenta ve studijnich
programech  modernich interdisciplinarnich  oboru  bakalaiského a
magisterského studia, a timto zpusobem, tj. vy3Sim podilem osobnich
praktickych  zkuSenosti studentt, dosahnout jednak vy38i (rovné
experimentalni zruc¢nosti studentd, ale i vyrazné prohloubit jejich teoretické a
praktické znalosti v oboru.

3) Zvysit uroven seminarnich, bakaldrskych a diplomovych praci studentt v
oborech "Aplikovana a inZzenyrska fyzika" a "Aplikovana fyzika a fyzikalni
inZenyrstvi" (pramérné 15 absolventt ro¢né) a doktorskych disertaci studentt
v oboru "Fyzika plazmatu a tenkych vrstev" (pramérné 5 absolventa ro¢ng).
4) Rozsitit portfolio demonstracnich experimentt a laboratornich Gloh ve
vyuce predmétu garantovanych katedrou fyziky pro dalsi studijni obory na
Fakulté aplikovanych véd.

Vzhledem k tomu, Ze dodavka méficiho systému je zasadni ¢asti projektu,
ohrozi nerealizace ¢i prodleni veiejné zakéazky napInéni podminek feSeného
projektu. SniZeni kvality pInéni veiejné zakazky pak bude mit ptimy dopad na
pouZitelnost mériciho systému pro ¢asové a prostorové rozliSenou optickou
emisni spektroskopii v pulznich magnetronovych vybojich pro depozici
vrstev, coZ povede i k vyrazné niZ8i efektivité nasazeni méticiho systému v
ptipravé budoucich absolventi vySe zminénych studijnich programi. V
ptipadé nerealizace ¢i sniZzeni kvality zakdzky bude nutné zajistit aspon pro
nekteré studenty piistup k poZadovanému meéticimu systému nebo jemu
ekvivalentnimu na cizich pracovistich, coz muZe byt problematické a i

finanéné narocné.

Vybrany uchaze¢ bude povinen dodat piedmét verejné zakazky zadavatele
nejpozdéji do 14 tydni od uzavieni smlouvy.

Porizeni mériciho systému je zasadni c¢asti reSeni projektu, proto zde
neexistuji alternativy, které by Uspé&sné feSeni projektu zajistily.

Verejné zakazka na dodavku mericiho systému je nezbytnou soucasti feSeni
projektu.
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